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Rio de Janeiro, 15 de Julho de 2024.

MINISTERIO DA EDUCAGAO
SECRETARIA DE EDUCAGCAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO - IFRJ
PORTARIA DE PESSOAL/IFRJ N°1721, DE 15 DE JULHO DE 2024

O REITOR SUBSTITUTO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE
JANEIRO, nomeado nos termos da Portaria N.° 1675, de 05 de julho de 2024, publicada no DOU de 08 de julho de
2024, no uso de suas atribuigbes legais, e tendo em vista o processo eletronico n°. 23278.000595/2024-24, resolve:

Art. 1° Autorizar o Afastamento do Pais, nos termos do artigo 95, da Lei 8.112/90, ao servidor(a) ELICARDO ALVES
DE SOUZA GONCALVES, matricula SIAPE n° 2120332, ocupante do cargo de Professor do Ensino Basico, Técnico
e Tecnoldégico, do Quadro Permanente do Instituto Federal do Rio de Janeiro, no periodo de 30/08/2024 a
07/09/2024, na cidade de Lisboa, em pais: Portugal, com ONUS limitado (sem diarias e sem passagens) para a
instituicao.

Art. 2°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicacao.
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